適用於電光取樣的皮秒光脈衝技術
   本文描述電光取樣之系統架構與原理，以及利用高重複率梳型電脈衝信號去調制 1.55 
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m 分布反饋DFB雷射而產生 28 ps脈衝光源的方法。將此脈衝光源與電光取樣技術相結合，將可發展出一種非接觸式、小型化、具產業競爭力的超快量測儀器。
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